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GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT (EG) Nr. 52/2000 door de Raad vastgesteld op 9 november 2000
met het oog op de aanneming van Richtlijn 2000/.../EG van het Europees Parlement en de Raad van ...
inzake de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door grote
stookinstallaties

BIJLAGE VIl
Ontzwavelingspercentage

A. Ontzwavelingspercentage voor nieuwe en bestaande installaties overeenkomstig respectievelijk artikel 4, lid
1, en artikel 4, lid 3

90 % -
80 %) - -
40 % ;
. >
50 100 300 500 MWih

B. Ontzwavelingspercentage voor nieuwe installaties overeenkomstig artikel 4, lid 2

50 tot 100 MWth 100 tot 300 MWth > 300 MWth

92 % 92 % 92 %

NB: Het ontzwavelingspercentage geldt niet voor installaties met een SO,-emissie van maximaal 300
mg/Nm3,




Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen dd. 28-12-2000

.Mls http://www.emis.vito.be

Voor vragen en/of opmerkingen over EMIS kunt u mailen naar emis@vito.be
Copyright © VITO 11/01/2001 Ontwerp EMIS.


mailto:emis@vito.be
http://www.vito.be/
http://www.emis.vito.be/

